
 
九州イノベーション創出戦略会議（KICC） 

特別講演会のご案内 
      

⽇ 時：平成 30 年 8 ⽉ 1 ⽇（⽔）14:30〜16:30 
場 所：ハイアット リージェンシー 福岡 

（福岡市博多区博多駅東 2-14-1） 
☎：092-412-1234 

 
⼀般財団法⼈ 九州産業技術センターでは、九州イノベーション創出戦略会議（ＫＩＣＣ）

［ＫＩＣＣ会⻑：㈱安川電機 津⽥会⻑］の平成３０年度通常総会開催に併せて、特別講演会
を開催いたします。 

第４次産業⾰命に象徴される経済環境・⽣活環境の⼤変⾰に直⾯している中、新たな商品
やシステム、ビジネスモデルを創り出すイノベーションを起こすには、１社の経営資源だけ
では限界があるため、⾃社の経営資源（データ、アイディア、技術、知⾒等）を中核として、
外部資源を取り込んで協働チームで新たな価値を創造するオープンイノベーションが重要で
す。昨年までの特別講演会は、「ＩｏＴ」、「ＡＩ」、「ロボット」をテーマにした講演を
⾏ってきましたが、本年度は、九州地域が、将来に向けて産業競争⼒を⾼め、活⼒を維持し
ていくためには、このオープンイノベーションの取り組みが重要との考えのもと、オープン
イノベーションをテーマとし、産と産の経営資源を取り込んで、協働して新製品・サービス
の開発に取り組んだ事例等をご講演いただきます。 

事業に新たな価値を創造するオープンイノベーションの情報を得られる貴重な機会ですの 
で、ぜひご参加ください。皆様のご参加をお待ちしております。  

 
【プログラム】 

 
１． 基調講演   (14：30〜15：30) 

テーマ：『⼤阪ガス株式会社のオープンイノベーション活動』 
講  師：⼤阪ガス株式会社 イノベーション推進部 オープンイノベーション室 

室⻑                       樋⼝ 裕思 ⽒ 
(⼤阪府⼤阪市) 

 
２．特別講演   (15：30〜16：30)  

(1)講演１  （15：30〜16：00） 
テーマ：『新たな産業⾃動化⾰命実現に向けた挑戦〜I3-Mechatronics』 

   講 師：株式会社 安川電機 理事・営業本部産業調査室 室⻑              
古瀬 利博 ⽒ 

(福岡県北九州市)  
(2)講演２  （16：00〜16：30） 

テーマ：『紫外線殺菌装置 エアロシールドにおける⼤企業との取組について』 
   講 師：エネフォレスト株式会社 代表取締役      ⽊原 寿彦 ⽒ 

(⼤分県⼤分市) 
 

３．備 考 
① 先着 200 名   参加費 無料 

（先着 200 名を超えた場合は、お断りの連絡をする場合がございます。ご了承ください。 
連絡無き場合は、原則申込みを受付けたものといたします。）  

② 問い合わせ：(⼀財)九州産業技術センター ⽊太久、酒井 (☎092－411－7394) 
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(注) 申込み頂きました個⼈情報は、本特別講演会運営上必要な場合にのみ利⽤し、その他の⽬的で 

使⽤することはありません。 
 

 

役職 
⽒名 
E-mail 

申込先：(⼀財)九州産業技術センター 

ＦＡＸ：092-472-6688

特別講演会参加申込書
⽇ 時：平成 30 年 8 ⽉ 1 ⽇（⽔） 14:30〜16：30 

場 所：ハイアット リージェンシー 福岡 

（福岡県福岡市博多区博多駅東 2-14-1） 

連絡先 
(⼀財)九州産業技術センター 技術振興部 
 ＴＥＬ 092-411-7394  ⽊太久、酒井  
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